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SEALING
SYSTEMS Perchè Radiaflon® 

Cassa Metallica (Standard: 1.4301 - Aisi 304) 
Labbro di tenuta dinamica in PTFE/Comèounds

• Basso attrito
• Scorrimento privo di impuntamenti
• Resistenza chimica universale
• Eccellenti proprietà di scorrimento a secco
• Nessun incollaggio del lip sull'albero

SEALING
SYSTEMS
SEALING
SYSTEMS

Radiaflon® è una tenuta a labbro singolo o multiplo, utilizzata in applicazioni 
dinamiche in condizioni estreme di velocità, pressione, temperatura, fluidi e 
lubrificazione.
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Radiaflon® i VantaggiSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

• Maggiore velocità di superficie
• Ampio campo di temperature
• Minima Usura dell'albero
• Idonea per funzionamento a secco
• Resistenza ai fluidi
• Basso attrito
• Maggior durata
• Tenuta alle polveri

• Usura minima con scarsa lubrificazione.
• Il montaggio a secco riduce il rischio di

contaminazione.
• Resistente a quasi tutti gli oli, grassi, carburanti,

additivi, acidi minerali e solventi
• Inalterabile all'ossidazione, ai raggi U.V. o

all'ozono.
• Aggredibile chimicamente solo da metalli

alcalini, fluoro e forti agenti fluoruranti.
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Cassa interna pressata

Tenuta in elastomero 
(non in tutti i tipi)

Uno o più labbri in PTFE

Schema TenutaSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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Funzionamento
SEALING
SYSTEMS

Il labbro di tenuta viene compresso nella sede durante l'assemblaggio; la compressione 
spinge il labbro di tenuta contro l'albero garantendo un precarico perfetto. Questo 
precarico e questo contatto garantiscono la funzione di tenuta anche a pressione "zero".
Quando la guarnizione è sottoposta alla pressione del sistema, si produce un carico 
aggiuntivo sul labbro di tenuta che ne aumenta il carico sull'albero.
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Confronto tra i Compound di base SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS Confronto tra i Compound di base 
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Progettazione & Flessibilità 
SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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Serie Standard

SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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Tipo P9DLTipo P9SNL

Tipo P9RS Tipo P9DLRS

      Gamma a Catalogo
SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS  Radiaflon® P9

Caratteristiche: 

• Tenuta standard base mono labbro
• Elevata resistenza all'usura, pressione e velocità,

per un'ampia gamma di applicazioni
• Bi-direzionale
• Adatta a condizioni rotative lubrificate e a secco.
• Compound FDA per i settori Alimentare/

Farmaceutico/Medicale
• Velocità periferica massima: 25m/s
• Pressione massima: 1MPa
• Temperatura: -60°C +200°C
• Vuoto fino a: mbar 10-4 mm11



SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS  Radiaflon® P9SNL

Caratteristiche: 

• Labbro negativo per una migliore sterilizzazione e
per evitare il ristagno di residui

• Elevata resistenza all'usura, pressione e velocità
• Bi-direzionale
• Adatta a condizioni rotative lubrificate e a secco.
• Compound FDA per i settori Alimentare/

Farmaceutico/Medicale.
• Velocità massima periferica: 25m/s
• Pressione massima: 1MPa
• Temperatura: -60°C +200°C
• Vuoto fino a: mbar 10-4 mm
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS  Radiaflon® P9DL

Caratteristiche: 

• Tenuta unidirezionale a doppio labbro, con o
senza il recupero idrodinamico.

• Eccellente tenuta ed elevata affidabilità operativa.
• Adatta a condizioni rotative lubrificate e a secco.
• Compound FDA per i settori Alimentare/

Farmaceutico/Medicale
• Velocità periferica massima: 25m/s
• Pressione massima: 1MPa
• Temperatura: -60°C +200°C
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS  Radiaflon® P9RS

Caratteristiche: 

• Tenuta con labbri contrapposti per dividere due
fluidi.

• Elevata resistenza all'usura, pressione e velocità
• Bi-direzionale.
• Adatta a condizioni rotative lubrificate e a secco.
• Compound FDA per i settori Alimentare/

Farmaceutico/Medicale.
• Velocità periferica massima: 25m/s
• Pressione massima: 1MPa
• Temperatura: -60°C +200°C
• Vuoto fino a: mbar 10-4 mm14



SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS         Radiaflon®P9DLRS

Caratteristiche: 

• Tenuta unidirezionale a doppio labbro, con o senza
il recupero idrodinamico e labbro aggiuntivo
contrapposto per dividere due fluidi.

• Elevata resistenza all'usura, pressione e velocità
• Adatte a condizioni rotative lubrificate e a secco.
• Compound FDA per i settori Alimentare/

Farmaceutico/Medicale.
• Velocità periferica massima: 25m/s
• Pressione massima: 1MPa
• Temperatura: -60°C +200°C
• Vuoto fino a: mbar 10-4 mm
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

Compound 
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS  Attrito
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Velocità di ScorrimentoSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

PTFE

VMQ/FKM

ACM

NBR
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Range di TemperaturaSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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PTFE Compound dei labbriSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

Tenute Speciali 
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SEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

Tipo P9S1

questa parte di curva è più sottile, in 
modo che il labbro abbia un precarico 
minimo sull'albero e non risulti rigido 
anche alle alte velocità di 35m/s - 
Pmax:0,05 MPa

Tipo P9S2

Labbro più corto e sottile rispetto al tipo 
standard per un migliore attrito e un 
contatto ridotto nell'area di contatto 
sull'albero. 
V:35m/s - Pmax: 0,05MPa

Radiaflon® Speciali
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Radiaflon® SpecialiSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

• Senza cassa metallica, per applicazioni particolari come
il ripristino di guarnizioni di dimensioni non standard.

• Labbro di tenuta prodotto per lavorazione. meccanica
• "Anello di supporto" al labbro necessario in caso di

pressione superiore a 0,05MPa.
• Vmax: 20m/s

Tipo WDR P9

Caratteristiche: 
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Radiaflon® ShaftlipSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

• Ideale per condizioni di lavoro o di assemblaggio con spazio
limitato

• Adatto a velocità di rotazione elevate < 40 m/s
• Temperature da -90°C a +260°C
• Eccellente resistenza chimica
• Adatto per i settori alimentare e farmaceutico (Compliance FDA)
• Compatibile con processi CIP e SIP
• Possibile funzionamento a secco o con scarsa lubrificazione
• Basso attrito
• Pressioni fino a 2,5MPa con "Support-Lip
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Segni tipici di usura sull'albero

80

Profili tipici del contatto del labbro sull'albero 
70

Usura dell'alberoSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
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  AssemblaggioSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

Sull'Albero • Il labbro di tenuta deve essere pulito e privo
di difetti.

• Montaggio senza lubrificanti.
• Possibili lievi ma brevi estensioni diametrali

del labbro
• Utilizzare manicotti e coni (vedi sotto).
• Rispettare gli smussi e le profondità di

inserimento raccomandate, soprattutto nel
montaggio a sfavore.

• Evitare cavità, spigoli vivi e filettature
sull'albero.
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  AssemblaggioSEALINGSEALINGSEALING
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

• La guarnizione deve essere inserita a pressione nella sua sede con interferenza
per garantire la tenuta sul diametro esterno.

• Evitare che l'anello si deformi durante l'inserimento utilizzando gli strumenti di
montaggio appropriati (vedere le figure laterali).

• La spinta in posizione deve essere applicata in modo che l'anello stesso sia
sempre ortogonale all'asse zero dell'albero.

In Sede
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PANTECNICA S.p.A.
Via Magenta, 77/14A - 20017 RHO (MI) Italia 
T: +39 02 93261020 – E: info@pantecnica.it

www.pantecnica.it
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